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Il CursoPlan Comin Magister de Continuidad en Ciencias de la Ingenieria.
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. . i o - Gestion y Procesos de Ingenieria
Asignaturas Minor (Formacién Interdisciplinaria)

- Sistema de Infraestructura

Modalidad presencial - Jornada diurna - Sede Santiago
Acredita CI

- Sistemas Eléctricos y de Computacidn.



